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摘要(译)

超声波检测方法和装置适用于三维超声波数据的实时采集。超声波检测
装置具有超声波光学变换器，该超声波光学变换器包括第一光学层和第
二光学层，第一光学层和第二光学层在它们之间限定具有预定长度的间
隙，第二光学层弹性变形，使得当施加超声波时间隙的长度变化从第二
光学层侧;用于从第一光学层侧引入波长长于间隙长度的光束的光源，使
得光束在第一光学层和间隙之间的界面处被全反射;检测单元，用于二维
检测反射光束强度的分布，该分布根据从第一光学层经由间隙泄漏到第
二光学层中的光强度的变化而变化。信号处理单元，用于根据检测单元
检测到的反射光束的强度分布，二维地获得施加在第二光学层上的超声
波的声压分布。
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